The invention relates to a nmethod for purifying synthesis gas in a pressure
swi ng adsorption installation (9) which is desorbed with a vacuumthat is
generated via a so-called ejector (12) operated with vapor, said vapor
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(54) Title METHOD AND DEVICE FOR THE SEPARATION OF FOREIGN GASES FROM A REDUCING USEFUL GAS
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(54) Bezeichnung: VERFAHREN UND VORRICHTUNG ZUR ABSCHEIDUNG VON FREMDGASEN AUS EINEM REDU-
ZIERENDEN NUTZGAS DURCH DAMPFBETRIEBENE DRUCKWECHSELADSORPTION
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(57) Abstract: The invention relates to a method for puritying synthesis gas in a pressure swing adsorption installation (9) which
is desorbed with a vacuum that is generated via a so-called ejector (12) operated with vapor, said vapor being generated in a heat
exchanger 6, (7) that uses the heat in the waste gas duct or in the useful gas duct for vapor generation. The pressure swing installa -
tion is advantageously operated alternating between adsorption at excessive pressure, pressure swing desorption and vacuum
desorption and the gas desorbed by the ejector is cooled in a cooler (13) so that the vapor contained therein can be condensed and
withdrawn or is advantageously returned to the starting gas for synthesis gas generation and the foreign gas (9b) desorbed from
the pressure swing installation, which contains at least some not-consumed heating gas, is returned to the heating gas. In an advan-
tageous embodiment, the vacuum from the ejector is stored in an intermediate reservoir (11) and is applied to the pressure swing
adsorption unit when it is in the cycle of vacuum desorption. The invention also relates to a device for carrying out said method.

(57) Zusammenfassung:
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Verbffentlicht: —  vor Ablauf der fiir Anderungen der Anspriiche geltenden
—  mit internationalem Recherchenbericht (Artikel 21 Absatz Frist; Verdffentlichung wird wiederholt, falls Anderun-
3) gen eingehen (Regel 48 Absatz 2 Buchstabe h)

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Reinigung von Synthesegas durch eine Druckwechseladsorptionsanlage (9), die mit ei-
nem Vakuum desorbiert wird, das iiber einen sogenannten Ejektor (12) erzeugt wird, der mit Dampf betriecben wird, der durch
einen Warmetauscher (6,7) erzeugt wird, der die Wérme im Rauchgaskanal oder im Nutzgaskanal zur Dampferzeugung nutzt, wo-
bei die Druckwechselanlage vorteilhaft im zyklischen Wechsel Adsorption im Uberdruck, Druckabbaudesorption und Vakuum-
desorption betrieben wird und das durch den Ejektor desorbierte Gas in einem Kiihler (13) gekiihlt wird, so dass der darin enthal-
tene Dampt kondensiert und ausgeschleust werden kann oder vorteilhaft in das Ausgangsgas zur Synthesegasgewinnung zuriick-
gegeben wird und das aus der Druckwechselanlage desorbierte Fremdgas (9b), das zumindest teilweise noch nicht verbrauchtes
Heizgas enthilt, in das Heizgas zuriickgegeben wird. In einer vorteilhaften Austithrungstorm wird das Vakuum aus dem Ejektor in
einem Zwischenbehdlter (11) gespeichert und im Zyklus der Vakuumdesorption an die Druckwechseladsorptionseinheit angelegt.
Die Erfindung betrifft auch eine Vorrichtung zum Betrieb dieses Verfahrens.



